~ POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

60175

Patent dodatkowy

KL 21 g, 53/02

do patentu
< Zgtoszono: 18.1.1969 (P 131 264)
Pierwszenstwo: MKP H 01 s, 3/05
URZAD -
PATENTOWY CZYTELNIA
PRL Opublikowano: ~ 10.VIL1970 UHD

1 Urzedu Patentewego
istis]_Ruecyyprspeitty_Ludes]

Wspéltwércy wynalazku: mgr inz. Zbigniew Rozkwitalski, mgr inz. Ja-
nusz Kietbinski, mgr inz. Jan Samulski

Wlasciciel patentu: Polska Akademia Nauk (Instytut Maszyn Przeplywo-
wych), Gdansk (Polska)

Przyrzad do precyzyjnego ustawiania elementéw optycznych
zwlaszcza zwierciadel tworzacych rezonator laserowy

-1

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do pre-
cyzyjnego ustawiania elementéw  optycznych
zwlaszcza zwierciadel tworzacych rezonator la-
serowy.

Znane sg przyrzady do precyzyjnego ustawiania
zwierciadet do lasera w ktérych obie osie obrotu
sa wyznaczone badZ to przez trzy ostrza z kté-
rych dwa sg przesuwne, albo przez czopy umie-
szczone w lozyskach w ukladzie Cardana. Pierw-
sze z rozwigzah nie zapewnia niezaleznego usta-
wiania zwierciadet w dwéch prostopadlych pta-
szczyznach i dostatecznej sztywno$ci ukladu, dru-
gie wymaga bardzo dokladnego i bezluzowego lo-
zyskowania. Znane sg réwniez przyrzady w kto6-
rych osie obrotu sa wyznaczone przez piytki spre-
zyste, ale rozwigzania te nie okreflaja jednoznacz-
nie polozenia osi obrotu. Wad tych nie ma roz-
wigzanie wedlug wynalazku, ktérego istota pole-
ga na uzyciu trzech sztywnych plytek z kt6érych
dwie plytki sg ruchome a jedna piytka nieru-
choma, pomiedzy ktérymi umieszczono elementy
toczne w ksztalcie bryl obrotowych na przyklad
kulki lozyskowe.

Zwierciadlo jest osadzone w tulejce zamocowanej
w Jednej z plytek ruchomych. Zmiane polozenia
zwierciadla uzyskuje sie przez zmiane potozenia
plytek ruchomyeh wzgledem siebie i wzgledem
plytki nieruchomej za pomocg §rub mikrometrycz-
nych zamocowanych w tych piytkach i wspéipra-
cujgcych ze wspomnignymi elementami tocznymi.
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Takie polaczenie wymienionych $§rodkéw tech-
nicznych zapewnia jednoznacznie polozenie osi
obrotu, oraz niezalezne nastawianie zwierciadla w
dwéch prostopadlych wzgledem siebie plaszezyz-.
nach. . .

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w
przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia przekr6j wzdluzny przyrzadu,
fig. 2 — przekr6j poprzeczny przyrzadu, fig. 3 —
widok przyrzadu, fig. 4 — rozmieszczenie kulek
miedzy piytkami w widoku ,a” zaznaczonym na
fig. 3, a fig. 5 przedstawia rozmieszczenie kulek
miedzy pilytkami w widoku ,b” zaznaczonym na
fig. 3. Podstawa 1 przyrzadu jest przymocowana
do konca obudowy rury laserowej nie pokazanej
na rysunku. W nieruchomg piytke 2 jest wkre-
cona Sruba dwustronna 3 kt6ra przechodzi przez
otwory 4 i 5 w pitytkach ruchomych 6 i 7. Na
§rubie 3 jest sprezyna 8, ktérej jeden koniec o-
piera sie o plytke ruchomg $rodkowsg 6 a drugi
o podkladke 9. Napiecie sprezyny 8, a wiec docisk
plytki ruchomej Srodkowej 6 do plytki nierucho-
mej 2 moze byé regulowany nakretkg 10. Ru-
chome plytki 6 i 7 s3 polagczone ze sobg Srubg
dwustronng 11 wkrecong w plytke §rodkowg 6 i
przechodzacg przez otwér 12 w plytce ruchomej
zewnetrznej 7, oraz nalozonej na nig sprezyny 18
umieszczonej miedzy plytka zewnetrzng 7 a pod-
kladkg 14.

Docisk pomiedzy ptytkami ruchomymi 6 i 7 jest
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regulowany nakretka 15. W plytce ruchomej ze-
wnetrznej 7 jest zamocowana tulejka 16 z oprawa
17 i zwierciadlem 18 przechodzgca luZno przez
otwory 19 i 20 w plytkach nieruchomej 2 i rucho-
.mej Srodkowej 6.

Pomiedzy plytkami nieruchomg 2 i ruchomg
:Srodkowg 6 s3 umieszczone elementy toczne w
ksztalcie bryl obrotowych korzystnie kulki 21, 22
‘i 23 przy czym jedna kulka 23 jest osadzona we
‘wglebieniu kulistym 24 plytki Srodkowej 6 i po-
-zostaje w ciaglym styku z wrzecionem 25 glowicy
‘mikrometrycznej 26 zamocowanej w piytce nie-
ruchomej 2. Pomiedzy pitytkami ruchomymi 6 i 7
‘umieszezono kulki 27, 28 i 29 z ktoérych jedna
kulka 29 osadzona we wglebieniu 30 plytki ru-
-chomej zewnetrznej 7 pozostaje w cigglym styku
'z wrzecionem 31 glowicy mikrometrycznej 32 za-
mocowanej w plytce ruchomej §rodkowej 6 i prze-
chodzgcej przez otwér 33 w plytce nieruchomej 2.
Pozostale kulki 21, 22, 27 i 28 sa umieszczone w
gniazdach 34 na przyklad mosieznych osadzonych
w piytkach nieruchomej 2 i ruchomej zewnetrz-
nej 7 i wspblpracuja z wglebieniami 35 wykona-
nymi w plytkach ruchomych 6 i 7.

Nieprzerwane stykanie sie kulek 23 i 29 z wrze-
cionami 25 i 31 oraz wzajemny docisk plytek 2
i 6 oraz 6 i 7 zapewniajg sprezyny 8 i 13 ktérych
napiecie mozna regulowaé nakretkami 10 i 15.

Regulacji ustawienia zwierciadla 18 w plaszczyz-
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nie poziomej dokonuje sie za pomocg glowicy mi--

krometrycznej 32. Zaleznie od kierunku obrotu
bebna glowicy 32 nastepuje wzdiuine przemiesz-
<zenie wrzeciona 31 w prawo lub w lewo.

'W czasie przesuniecia wrzeciona 31 w prawo plyt-
ka ruchoma zewnetrzna 7 obraca sie dookota pro-
stej pionowej przechodzacej przez kulki 27 i 28
i Sciska sprezyne 13. Przy przesunieciu wrzeciona
31 w lewo, obrét plytki zewnetrznej 7 powoduje
$ciénieta poprzednio sprezyna 13, kt6éra poza tym
zapewnia staly docisk kulki 29 do wrzeciona 31.
W obydwu przypadkach razem z piytka zewnetrz-
ny 7 obraca si¢ zamocowana w niej tulejka 18
wraz ze zwierciadtem 18.

Do regulacji zwierciadla w plaszezyZnie piono-
wej stlu2y glowica mikrometryczna 26. Po prze-
sunieciu wtzeeciona 25 w prawo nastepuje obrét

piytki ruchomej &rodkowej 6 dookola osi pozio-
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mej przechodzacéj przez kulki 21 i 22 i ciéniecie
sprezyny 8. Razem z plytka Srodkows 6 obracd
sie plytka zewnetrzna 7 i zamocowana w niej tu-
lejka 16 ze zwierciadlem 18, Przesuniecie wrze-
ciona 25 w lewo powoduje obr6t w lewo plytek 6
i 7 pod wplywem S$ci$nietych sprezyn 8 i 13.

Zastrzezenia patedtowe’

1. Przyrzad do precyzyjnego ustawiania elemen-
téw optycznych zwlaszcza zwierciadel tworzacych
rezonator laserowy, znamienny tym, Zze sklada sie
z trzech sztywnych plytek z ktérych jedna jest
nieruchoma (2) a dwie plytki sg ruchome $rodko-
wa (6) i zewnetrzna (7), przy czym pomiedzy plyt-
kami sa umieszczone elementy toczne, w ksztal-
cie bryt obrotowych, na przykiad kulki lozysko-
we (21), (22), (23) i (27), (28), (29), a w ruchomej
plytce zewnetrznej (7) jest zamocowana tulejka (16)
w ktorej jest osadzone zwierciadlo (18).

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze w plytce nieruchomej (2) jest zamocowana
glowica mikrometryczna (26) ktérej wrzeciono (25)
styka si¢ z elementem tocznym na przykilad kul-
ka (23), a w plytce ruchomej Srodkowej (6) jest
zamocowana glowica mikrometryczna (32) prze-
chodzgca przez otwbér (33) w plytce nieruchomej
(2) ktérej wrzeciono (31) styka sie z elementem
tocznym na przyklad kulkg (29).

3. Przyrzad wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ie w plytke nieruchomg (2) jest wkrecona Sruba
(3) przechodzaca przez otwory (4) i (5) w ptytkach
ruchomych (6) i (7), a na §rubie jest sprezyna (8)
umieszczona pomiedzy plytka Srodkowa (6) i na-
kretkg (10), oraz w plytce ruchomej §rodkowej (6)
jest zamocowana S$ruba (11) na ktbérej jest spre-
zyna (13) umieszczona pomiedzy plytka zewnetrz-
na (7) i nakretka (15).

4, Wedlug zastrz. 1, 2 i 3, zhamienny tym, ze
elementy toczne w postaci bryt obrotowych na
przyklad kulki (21), (22), (27) i (28) sy umieszczo-
ne w gniazdach (34) na przyklad mosieznych osa-
dzonych w plytkach nieruchomej (2) i ruchomej
zewnetrznej (7).
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